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摘要(译)

掩模被配置用于沉积OLED显示面板的有机发光层。掩模包括支撑板和在
支撑板的表面上的多个掩模单元。支撑板限定多个通孔。每个掩模单元
覆盖其中一个通孔并限定多个开口。每个掩模单元包括中心部分和位于
中心部分的周边并围绕中心部分的边缘部分。在每个掩模单元中，开口
的尺寸沿着从边缘部分朝向中心部分的方向逐渐减小，以限制沉积的像
素形状的形状和尺寸。
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